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摘要(译)

本公开的实施例提供OLED，其制造方法，显示基板和显示装置。所述
OLED包括：反射电极，有机发光层，半透明电极，以及位于所述半透明
电极远离所述有机发光层并与所述半透明电极接触的一侧的光提取层，
所述透光电极与所述半透明电极接触。按顺序排列，其中光提取层是单
层结构并且具有沿发光方向减小的折射率，发光方向是光提取层远离有
机发光的方向其中，与半透明电极接触的一侧上的光提取层的折射率大
于半透明电极的折射率。
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